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Iu OBJETIVO({S):
‘ Objetivos generales:
!A1 final de la UEA el alumnﬁ

r - Familiarizarse con los f
1 difraccidn, pmlarizaciﬁn
laboratorio.

- Conocer las bases del trab
h - Comprender sus apllcaclcne

! CONTENIDO SINTETICO:

F
d 1. Conceptos generales de
! refraccidn de un medio.

Instrumentos Opticos.
Fuentes de luz. :
Interferometria por divi
” . de frente de onda.
Difraccidn de campo cerca
Polarizacidn.
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h' MODALIDADES DE CONDUCCIO

i 1. En cada sesidén de labor

[
b medios audiovisuales y co

|| - Estructurar habitos de estud&o Y de investigaciédn blbllograflca

E
|8
o

refraceién, reflexidn de la 1luz e indice de
: 1 !

Lentes, espejos y prismas.

|
de manera expositiva vy

'h
serd capaz de

'-.

7 . | .

enmmenﬁs de 1la 1luz como refraccidn, reflexidn,
|! interferometria, ireprcduciéndﬂlcs en el

i | =.

ajm experlmental en Dptlca -

s principales en el desarrallo de la tecnologia.

l
aat '
i !

. | |
i ’

i

é{%ﬂ de.frente de onda vy pcrjditisién_dé amplitud
ih' . ) .

no%y campo lejano.
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N DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

h
atarlﬂ el profesor encargado del curse conduciri
Bemmstratlva a través. ejemplos y con apoyo de
Fputaclmnales el cmntenida”de~cada'unidad.'

.

| _ | | ADECUACION
|  PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
: | EN SU SES[ON NUM. _ 38D
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N | Ei__SE RETAR(G DEL COLEGIO
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2. El profesor estard a cargo de 1la enseflanza en el manejo y cuidadc del

equipo utilizado en el laboratorio.

3. Desarrollo de al menocs una practica de cada unidad del contenido
sintético. ' |

4. Elaboracidn escrita de! 1los reportes de cada una de las practicas
realizadas. |

Como parte de las modalidades de conduccidn del proceso de

ensefianza-aprendizaje seri 'requlsltm gque los alumnos con apoyo del profesor,
participen en la revisidn y: anallsls de al menos un texto técnico, cientifico
o de difusién escrito en| idioma inglés y que contribuya a alcanzar 1los

objetivos del programa de e%tﬁaios.

|
MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluacidn Global:

Evaluacidén Terminal: El1 profesor considerarad los 51gu1entes aspectos:

Entrega de informes escritos de las actividades reallzadas en el laboratorio
(70%) . | |

Participacidn en el desarrﬂllﬂ de las practicas (30%}).

Evaluacidn de Recuperacidn: '
No admite evaluacidn de rec@peracién.
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA QO RECOMENDARLE:

H .
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1. John F. J., "An Introduction to Practical Laboratory Optics", Cambridgel| .
Universgity Press, United | Klngdﬂm lra ed., 2014. SR
2. Daniel M. H., "Optica |Basica", Fondo de Cultura Econdémica, 2da ed:’
México, 2004. | |
3. Eugene H., "Optica", Pearson, 2da ed., Espafia, 2000. L |
4. Abdul A.-Z., "Photoniecs: Principles and Practices", _CRC Press, United|
States of America, lra ed., 2007. |
5. Harvey P., "Optics: Experiments and Demostrations", Johns Hopkins Press,
United States of America, 1lra ed., 1962. | o - |
6. Thomas K., "Exploring Laser Light", American Association of Physicsi’

Teachers, United states of America, lra ed.,1982.
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Revistas de divulgacidn, técnicas o cientificas en inglés, relacionadas con|
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Eal contenido de la UEA.
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